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(54) Dispositif microfluidique de déplacement contrôlé de liquide

(57) L’invention concerne un dispositif microfluidique
de déplacement contrôlé de liquide.

Le dispositif de déplacement contrôlé selon l’inven-
tion comporte un microcanal (10) rempli d’un premier li-
quide (F1) et d’un fluide (F2) formant une première inter-
face (I1) avec le premier liquide (F1) , ou formant une
première interface (I1) avec le premier liquide (F1) et une

seconde interface (I3) avec un second liquide (F3) situé
en aval dudit fluide (F2), et des moyens de déplacement
du premier liquide (F1) par électromouillage.

Un système d’asservissement est prévu pour con-
trôler le déplacement du premier liquide (F1) en fonction
de la position d’une interface (I1, I3) du fluide (F2).
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